
令和6年度第4回機器分析・計測セミナー

ICP発光分光分析装置
オンラインセミナー

本年度、ICP発光分光分析装置が更新されました。測定原理や
アプリケーションのご紹介をオンラインにて行います。

装置：ICP発光分光分析装置

㈱パーキンエルマージャパン製 Avio 550 Max

日時：令和7年1月20日(月)13:00～

（1.5時間程度、最長でも15:00まで）

内容：測定原理・アプリケーションの事例紹介など

形式：オンライン形式（MicrosoftTeams）※

講師：パーキンエルマー合同会社 アプリケーションリサーチラボ

古川 真 氏

申込：下記URL(GoogleForms)にて申込み下さい。

https://forms.gle/EoRpkvDbWEuKDwR76

申込期限：令和7年1月17日(金)午前10時

※申し込みいただいた方に1/17(金)午後にミーティングURLをメール

でお伝えいたします。

㈱パーキンエルマージャパン製Avio 550 Max

問合せ先：富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター 自然科学研究支援ユニット 機器分析施設
担当者：小野（yono■ctg.u-Toyama.ac.jp ■を@に変えて下さい）

https://forms.gle/EoRpkvDbWEuKDwR76
mailto:yono@ctg.u-Toyama.ac.jp
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